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최근 대도시를 중심으로 발생되고 있는 시정거리 감소의 원인은 대부분 공장이나 발전소를 통해 배

출되어지는 연기에 포함된 오염물질에 의한 빛의 산란 및 흡수 때문이다. 이러한 오염물질은 대부분 

SOx와 NOx입자들로 구성된 1차 입자와 대기 중에서 형성 되어지는 2차 입자로 분류되고, 2차 입자

의 증가는 연기의 가시도에 큰 영향을 끼치는 것으로 알려지고 있다. 본 연구에서는 미국 EPA에서 

오염물질에 따른 시정장애효과를 모사하기 위해 사용되어지고 있는 PLUVUEⅡ모델을 이용하여 연

기거리를 전산모사하였다. PLUVUEⅡ모델에서는 연기의 수송과 확산방정식으로 가우시안 해를 사

용하고, 빛의 산란 이론으로 미(Mie)이론과 레일라이(Rayleigh)이론을 이용한다. 연기거리에 영향을 

주는 요인을 알아보기 위해 오염원에서 발생되는 연기에 포함되어진 미세입자들을 굴뚝자동측정망

(TMS)을 통해 측정하여 전산모사하였고, 2차 입자들의 형성에 대한 화학반응식을 통해 2차 입자들

의 증가를 전산모사하였다.  


